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Piattaforma MicroFabbricazione

TARIFFARIO

Piattaforma MicroFabbricazione

(ElveFlow)

Fabbricazione di
“Mold” su Wafer di Silicio

Quota di accesso annuale
per ogni RADR

Primo kit + uso prodotti
chimici + 1 wafer di prova

Utenti DICUS

*Ogni wafer prodotto

Quota di accesso annuale
per ogni RADR

Utenti Esterni afferenti a

. A o Primo kit + uso prodotti
Universita/Enti di Ricerca

chimici + 1 wafer di prova

*Ogni wafer prodotto

Quota di accesso annuale

Utenti Esterni afferenti a
Aziende Private

Primo kit + uso prodotti
chimici + 1 wafer di prova

*Ogni wafer prodotto

* La quota tiene conto del costo dei wafer, della resina fotoresistente e dei solventi necessari.

Le quote si intendono al netto dell'IVA (ove applicabile).

50,00 €
(una tantum)

30,00 €

50,00 €
(una tantum)

30,00 €

50,00 €
(una tantum)

30,00 €

Tariffario

Fabbricazione di

“Chip” in PDMS
50,00 €
Primo kit +. 50,00 €
uso prodotti
L (una tantum)
chimici

50,00 €

Primo kit +
uso prodotti
chimici

80,00 €

Primo kit +
uso prodotti
chimici

50,00 €

(una tantum)

50,00 €

(una tantum)
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